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試驗計畫

溶出操作

測　　定

定性、定量

樣品／溶劑比，溶劑種類，
溶出溫度，溶出時間 etc.

浸泡，混合均勻，索式萃取 etc.
如有必要性的切割等前處理

根據分析成分，目的，
選擇測定方法

與標準樣品的比較，精密質量解析，
資料庫檢索 etc.
經標準樣品的定量，標準物質的
換算定量，面積百分率 etc.

Foreign Particle Analysis

異物分析與材料溶出試驗
經分析、溶出試驗，解析發生要因

微小・微量異物的分析・解析

分析製程中產生的異物，可推定發生的可能要因。
針對預測的異物類型或推測可能的發生原因，提供多種適用的分析手法做選擇。

為了抑制異物的材料溶出試驗

為了預先推測異物或汙染物質的發生，進行溶出試驗。溶出試驗的測試條件，可配合預期的
發生情況進行選擇。

 Electron Probe Micro Analyzer（EPMA）

Micro Manipulator

＜ 分析流程示例 ＞

溶出試驗的流程 目標成份與測定手法的對應圖
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